Solution for researching

Amostrador De Liquidos Ultrapuros De Ptfe De Alta Pureza Para

Extracdo De Acido E Amostragem De Reatores Com Dimensdes

Personalizaveis
Numero do item: PL-CP204

introducao

Garanta amostras de acido de alta pureza com
nossos amostradores de liquidos de PTFE
resistentes a corrosao. Projetados para grandes
reatores de 200L, estas ferramentas
personalizdveis garantem contaminacdo zero e
inércia quimica absoluta em fluxos de trabalho

criticos de andlise de tracos industriais e
laboratoriais em toda a sua instalacao e

sistemas complexos.

Saiba mais

rlEee Principal Beneficio

Amostragem de Acido em Extracéo de acidos fluoridrico e sulfirico de alta pureza de grandes reatores de
Semicondutores suprimento para analise de limpeza de wafers.

, - Amostragem de intermediarios corrosivos e reagentes agressivos durante a

Sintese Farmacéutica « . . - )
produgéo de ingredientes farmacéuticos ativos (APIs).

AT X . Coleta de amostras liquidas de grandes tanques de digestéo contendo residuos

Anélise de Tragos Ambientais . . q . g ) & 9
ambientais ou efluentes industriais.

. - . Manuseio de eletrélitos e amostras de polpa acida durante o desenvolvimento de

Pesquisa de Materiais de Bateria ) L L
baterias de ion-litio e quimicas avangadas.

X L Amostragem de solventes organicos agressivos e misturas ricas em catalisadores

Refino Petroquimico R
de reatores de 200L em escala piloto.

Produgao de Especialidades Amostragem de controle de qualidade para reagentes de alta pureza usados em

Quimicas consumiveis de laboratério e padrées analiticos.

Categoria de Especificacdao Detalhes do Parametro para PL-CP204

Identificador do Modelo PL-CP204

Material Principal PTFE Virgem (Politetrafluoretileno) ou PFA de Alta Pureza

Compatibilidade do Reator Otimizado para reatores de 200L; adaptavel a todos os tamanhos de vasos
Dimensodes Totalmente Personalizavel (Usinagem CNC sob medida conforme especificagdo do
(Comprimento/DE) usuario)

Volume de Amostragem Personalizavel (Definido no momento do pedido)

Resisténcia a Temperatura -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Compatibilidade Quimica Universal (pH 0-14, incluindo oxidantes fortes e solventes organicos)
Acabamento de Superficie Acabamento CNC liso de alta precisdo para minimizar a retengdo de amostra
Design do Cabo Punho ergonémico personalizado ou montavel em interface automatizada

Evita a contaminagao por metais traco que poderia
arruinar o rendimento dos wafers.

Garante a pureza do produto e a conformidade com os
rigidos padrées FDA/GMP.

Recuperagao precisa de fons metélicos sem perdas por
adsorgdo nas paredes.

Resisténcia quimica a eletrélitos altamente reativos e
fluorados.

Desempenho duravel em ambientes de alta
temperatura e alta corrosdo.

Mantém a integridade do produto a granel durante os
testes de rotina.
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Categoria de Especificacdao Detalhes do Parametro para PL-CP204

Certificacoes Dados de pureza do material disponiveis mediante solicitacdo
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